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(57) Die Erfindung betrifft einen Objekttisch mit 
Objekthaltersystem fiir Mikroskope, vorzugsweise fur die 
Routinedurchlichtmikroskopie. Ziel der Erfindung ist es, 
einen Objekttisch mit Objekthaltersystem zu schaffen, bei 
dem die Ebene der Tischflache nicht verandert wird, wenn 
ein Wechsel des Objekthaltersystems gegen eine 
konventionelle Objekttragerhalterung erfolgt. Die Aufgabe 
besteht darin, den Objekttisch in Verbindung mit einem 
Objekthaltersystem so zu gestalten, daS die Objekttrager 
einseitig gehaltert werden und sich in der Fokusebene 
eines Objektives befinden. Die Aufgabe wird dadurch 
geldst, daB im Objekttisch entsprechende Freiraume fur 
Elemente des Objekthaltersystems geschaffen sind. sowie 
durch das Objekthaltersystem gemaR dem kennzeichenden 
Teil. Fig. 2 
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Patentanspruch: * 

1. Objekttisch mit Objekthaltersystem fur Mikroskope, bestehend aus einem Objekttisch mit x- und y-Fuhrung, vorzugsweise 
einem Kreuztisch, und einem Objekthaltersystem, bei dem ein Teil der ein Objekt tragenden Flacfie eines Objekttragers mit 
federnden Mitteln gegen eine Aniagefla'che, die dem Objekttisch zugewandt ist, eines Halteetementes gedruckt wird, wobei 
sich die Anlageflache in der Fokusebene eines Objektives befindet, gekennzeichnet dadurch, daft eine Tischplatte (2) des 
Objekttisches einen Freiraum (5} zur Aufnahme von mindestens einem Element des Objekthaltersystemes, vorzugsweise 
eines Andruckelementes (13), besitzt und vorzugsweise entlang einer parallel zu einer in der Tischplatte (2) befindlichen 
Fuhrung (4) verlaufenden Mittelltnie der Tischplatte (2) von einer Seite der Tischplatte (2) mindestens biszum Durchbruch (6) 
des Objekttisches reicht, daft das Objekthaltersystem aus einer Schiene (10) zur Aufnahme und Befestigung aller anderen 
Elemente des Objekthaltersystemes, einer Druckfeder (21 ), einem urn ein Drehlager (22) schwenkbaren Hebe! (16) mit einem 
Hebelarm (17), der mit dem Andruckelement (13) in Wirkverbindung stent, und einem Hebelarm (18), der Ober die an dem 
Hebelarm (18) angeordnete Nase (19) eine von der Druckfeder (21) erzeugte Kraft auf einen Objekttrager (26) in Richtung der 
Anlage lenkt, einem Andruckelement (13) mit mindestens einem, vorzugsweise zwei Nocken (14, 1 5), einem im Halteelement 
(27) angeordnetem Anschlag (28) und einer Schiene (23) mit den Nasen (24, 25) zur Anlage des Objekttragers (26) besteht und 
der Art angeordnet ist, daft die Schiene (10) mit einer schmaien Seite im rechten Winkel auf der Fuhrung (4) vorzugsweise 
losbar befestigt ist und mit der anderen schmaien Seite Ober den Freiraum (5) hinausragt, daft das Andruckelement (13) so an 
der Schiene befestigt ist, daft es sich im Freiraum (5) befindet, und daft zwischen einer Tischf I3che (3) und den unteren FI3chen 

■ der Elemente des Objekthaltersystemes ein geringer Luftspalt vorhanden ist. 

2. Objekttisch mit Objekthaltersystem nach Anspruch 1 , gekennzeichnet dadurch, daft die ais Anlage dtenende Schiene (23) an 
der Ober den Freiraum (5) hinausragenden schmaien Seite der Schiene (10) vorzugsweise losbar befestigt ist und die gedachte 
Verbindungslinie zwischen ihren Nasen (24, 25) parallel zur Fuhrung (4) verlauft. 

3. Objekttisch mit Objekthaltersystem nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daft die Schiene (23) auf der Fuhrung (4) 
vorzugsweise losbar befestigt ist. 

4. Objekttisch mit Objekthaltersystem nach Anspruch 3, gekennzeichnet dadurch, daft die Schiene (23) aus zwei Teilen besteht, 
wobei ein Teil die Nase (24) und der andere Teil, der der Schiene (10) abgewandt ist, die Nase (25) und eine weitere Nase 

• enthalt, die rechtwinklig zur Nase (25) angeordnet ist. 

5. Objekttisch mit Objekthaltersystem nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daft die Nocken (14, 15) des 
Andruckelementes (13), das vorzugsweise eine Blattfeder ist, bogenformige Erhebungen der 8lattfeder oder aufgesetzte 
Segmente, losbar oder starr befestigt, sind. 

6. Objekttisch mit Objekthaltersystem nach Anspruch 1 , gekennzeichnet dadurch, daft eine Flache (27 b) des Halteelementes 
(27), welche annahernd eine Kante ist, als Anschlag fur Objekttrager dient, deren Dicke grofter dem Abstand zwischen der 
Tischflache (3) und einer Anlageflache (27 a) des Halteelementes (27) ist. 

7. Objekttisch mit Objekthaltersystem nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daft die Tischflache (3) mit mehreren parallel 
zur Fuhrung (4) verlaufenden Rillen (8) versehen ist, die fur die Aufnahme von ubergelaufenem Immersionsdl vorgesehen 
sind. 

8. Objekttisch mit Objekthaltersystem nach Anspruch 1 , gekennzeichnet dadurch, daft die Breite des Freiraumes (5) in Richtung 
Stativ des Mikroskopes bis zur hinteren Kante der Tischplatte (2) ausgedehnt wird, so daft aus dem Freiraum (5) ein Absatz (7) 
entsteht. 

Hierzu 5 Seiten Zeichnungen 


Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft einen Objekttisch mit Objekthaltersystem zur Aufnahme und Halterung von Mikroskopobjektragern. Sie ist 
vorzugsweise in der Routine-Durchlichtmikroskopie an aufrechten Mikroskopen anwendbar. 


Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen 

Objekthalterungen, die das vollstandige Absuchen bis zum Rand der auf dem Objekttrager befindlichen Probe gestatten, sind in 
der Art bekannt, daft der Objekttrager auf dem Objekttisch aufliegt und in einem Objektfuhrer kraftschlussig gehalten wird. 
Dieser Losung haftet jedoch der Nachteil an, das bei Wechsel der Objekttrager eine Defokussierung erfolgt, die durch die 
Dickentoleranz von Objekttragern einer Sorte oder durch Verwendung von Objei.ttragern einer anderen Sorte hervorgerufen 
wird. Fur die Routinemikroskopie, zum Beispiel in medizinischen Labors, ist diese Art der Aufnahme und Halterung wegen des 
hohen Fokussieraufwandes uneffektiv. 

Aus der DE-PS 2449291 ist eine Vorrichtung zum Anbringen von Objekttragern an Mikroskopen bekannt, die aus einem festen 
Tiscri besteht, an dessen Unterkante standardisierte Durchlicht-Objekttrager mit Hilfe einer Ansaugeinheit angelegt werden 
konnen, wodurch die Objektebenen der Proben stets mit der Fokusebene des yerwendeten Mikroskopes ubereinstimmen, 
Abgesehen davon, daft diese Vorrichtung eine Vakuumleitung benotigt, die bei einfachen Mikroskopen nicht zur Verfugung 
steht, konnen Untersuchungen von Blutzahlkammern, die im klinischen haufig im Wechsel mit Stahdard-Objekttragern 
betrachtet werden, auf dieser Vorrichtung nicht durchgefuhrt werden. Auch das vollstandige Absuchen bis zum Rand des 
Objekttragers ist nicht moglich. 

Bekannt ist auch eine Losung gemaft der DE-PS 2946544 bei der durch die Verwendung eines Kassettensystems die Objekttrager 
so positioniert werden, daft die Proben stets in der Fokusebene zu liegen kommen. Durch die Verwendung einer groften Anzahl 
von speziellen Halterahmen fur das Kassettensystem ergibt sich ein breites Anwendungsgebiet. Es ist zwar die Nutzung des 
Autofokus-Prinzips gegeben, aber ein gleichzeitiges Absuchen bis zum Rand des Objekttragers ist auch bei dieser Losung nicht 
gegeben. 
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Den beiden letztgenannten Losungen haftet auch noch der Nachteil an, daft die Moglichkeit des Wechsels von konventioneller 
Objekthalterung zu einer Objekthalterung mit Autofokus-Prinzip oder umgekehrt nur mit einer Veranderung des Objekttisches 
erfolgen kann. Dies erfolgt entweder durch ganzes Oder teilweises Entfernen der Tischplatte des Objekttisches oder durch ein 
Aufsetzen von zusatzlichen Tischptatten auf den Objekttisch. 


Ziet der Erfindung 

Das Ziel der Erfindung ist ein Objekttisch mit Objekthaltersystem fur Mikroskope, bei dem die Ebene der Tischflache des 
Objekttisches nicht venindert wird, wenn ein Wechsel des Objekthaltersystems gegen eine konventionelle Objekttragerhalterung 
erfolgt. Und wobei das Objekthaltersystem an sich vorzugsweise zur Aufnahme von Standard-Objekttragern mit und ohne 
Fixierung der Objektebene in der Fokusebene ausgebildet ist und einen grdfttmoglichen Absuchbereich des Objekttragers 
gewahrleistet. 


Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Objekttisch mit Objekthaltersystem fiir Mikroskope zu schaffen, bei dem ein an 
sich bekannter Objekttisch und ein Objekthaltersystem, bei dem der Objekttrager einseitig gehaltert und die ein Objekt tragende 
Flache des Objekttragers mit federnden Mitteln gegen eine Anlageflache gedruckt wird, Anwendung.finden. Die Anlageflache 
und damit auch die Objektebene sollen sich in der Fokusebene eines Objektives befinden. 

Die Aufgabe lost ein Objekttisch mit Objekthaltersystem fur Mikroskope gemaft dem Oberbegriff erfindungsgemaft dadurch, 
daft eine Tischplatte des Objekttisches einen Freiraum zur Aufnahme von mindestens einem Element des Objekthaltersystems, 
vorzugsweise eines Andruckelementes, besitzt und vorzugsweise entlang einer parallel zu einer in der Tischplatte befindlichen 
Fuhrung verlaufenden Mittellinie der Tischplatte von einer Seite der Tischplatte mindestens bis zum Durchbruch des 
Objekttisches reicht, daft das Objekthaltersystem aus einer Schiene zur Aufnahme und Befestigung aller anderen Elemente des 
Objekthaltersystems, einer Druckfeder, einem urn ein Drehlager schwenkbaren Hebel mit einem Hebelarm, der mit dem 
Andruckelement in Wirkverbindung stent, und einem Hebelarm, der uber die an dem Hebelarm angeordnete Nase eine von der 
Druckfeder erzeugte Kraft auf einen Objekttrager in Richtung der Anlage lenkt, einem Andruckelement mit mindestens einem, 
vorzugsweise zwei Nocken, einem in dem Halteetement angeordneten Anschlag und einer Schiene mit Nasen zur Anlage des 
Objekttragers besteht und der Art angeordnet ist, daft die Schiene mit einer schmalen Seite im rechten Winkel auf der Fuhrung 
vorzugsweise losbar befestigt ist und mit der anderen schmalen Seite uber den Freiraum hinausragt, daft das Andruckelement 
so an der Schiene befestigt ist, daft es sich im Freiraum befindet; und daft zwischen einer Tischflache und den unteren Flachen 
der Elemente des Objekthaltersystemes ein geringer Luftspalt vorhanden ist. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsformen 
bestehen erfindungsgemaft darin, daft die als Anlage dienende Schiene an der uber dem Freiraum hinausragenden schmalen 
Seite der Schiene vorzugsweise losbar befestigt ist und die gedachte Verbindungslinie zwischen ihren Nasen parallel zur 
Fuhrung verlauft, oder daft die Schiene auf der Fuhrung vorzugsweise losbar befestigt ist, und zum Beispiel aus zwei Teilen 
besteht, wobei ein Teil eine Nase und der andere Teil der Schiene, der der ersten Schiene abgewandt ist, eine Nase parallel zur 
Fuhrung und eine weitere Nase die in rechtem Winkel dazu steht besitzt. Die Nocken des Andruckelementes, welches 
vorzugsweise eine Blattfeder ist, sind entweder bogenformige Erhebungen der Blattfeder oder aufgesetzte Segmente, losbar 
oder starr befestigt. . 
Weiterhin idt es vorteilhaft die Tischflache mit mehreren parallel zur Fuhrung verlaufenden Rillen zu versehen, damit vom 
Objekttrager ubergelaufenes Immersionsdl aufgenommen wird und nicht zwischen Objekttrager und Tischplatte kommt. 
Der Objekttrager wird auf die Tischplatte aufgelegt und mit einer seiner Schmalseite unter das Halteelement geschoben bis er am 
Anschlag anliegt. Zuvor wurde durch Betatigen des Hebels, mittels eines seiner Hebelarme der auf einen zweiten Nocken 
auflauft, das Andruckelement, zum Beispiel eine Blattfeder, nach unten gedruckt. Durch Bewegen des Hebels in 
entgegengesetzter Richtung wird der Nocken freigegeben, das Andruckelement bewegt sich in Richtung der Anlageflache des 
Halteelementes. Mittels des ersten Nockens des Andruckelementes wird der Objekttrager mit seiner Flache, auf der sich das 
Objekt befindet, an die Anlageflache des Halteelementes gedruckt. Gleichzeitig wird durch die mit dem Hebel in Wirkverbindung 
stehende Druckfeder uber die Nase eines zweiten Hebelarmes eine Kraft seitlich auf den Objekttrager ausgeubt, die diesen an die 
Anlagen, den Nasen, der parallel zur Fuhrung angeordneten Schiene drucken. Damit ist der Objekttrager in Richtung der 
optischen Achse, als auch in den senkrecht zu dieser liegenden x- und y-Achse positioniert, die Objektebene befindet sich in der 
Fokusebene eines Objektives. Die Anlageflache des Halteelementes befindet sich in einem solchen Abstand von der Tischflache 
des Objekttisches, daft bei gehalterten Standard-Objekttragern zwischen der Objekttragerunterflache und der Tischflache ein 
geringer Luftspalt vorhanden. ist. 

Durch die einseitige Halterung steht zumindest bei in der Fokusebene gehalterten Objekttragern ein urn eine Halteflache 
vergrofterter Absuchbereich zur Verfugung. 

Sollen Objekttrager verwendet werden, deren Dicke grofter der Dicke von Standard-Objekttragern ist, werden diese auf die 
Tischflache aufgelegt, an die Anlageflachen, Nasen, der Schiene und an die dem Objekttrager zugewandte Flache des 
Halteelementes geschoben und durch den Hebelarm mit Nase mittels der Kraft der Druckfeder kraftschlussig gehalten. 


Ausfuhrungsbetspiel 

Die Erfindung wird anhand von Ausfuhrungsbeispielen die in den beigefugten Zeichnungen dargestellt sind naher erlautert. 
Es zeigen skizziert und in schematischer Darstellung 

Figur 1 : einen Objekttisch, ohne Objekthaltersystem, 

Figur 2: einen Objekttisch mit Objekthaltersystem in Draufsich, 
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Figur3: Figur 2 im Schnitt A-A 

Figur 4: eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemaften Objekttisches gemiift Anspruch 4 
Figur5: Figur 4 im Schnitt und 

Figur 6: einen erf indungsgemaft gestalteten Objekttisch mit einem bekannten Objekthalter. 

In Figur 1 ist skizziert in perspektivischer Ansicht ein erfindungsgemaft gestalteter Objekttisch dargestellt, es ist ein Kreuztisch, 
wieerzum Beispiel an Mikroskopen verwandt wird. Der Objekttisch besteht aus einer Grundplatte 1, einer Tlschplatte 2 und der 
Tischflache 3, einer Fuhrung 4, einem parallel zur Fuhrung verlaufenden Freiraum 5 und einem Durchbruch 6. Die Fuhrung 4 
befindet sich in der Tlschplatte 2 und realisiert die x-Bewegung des Kreuztisches. Sie ist im Ausfuhrungsbeispiei 
vorteilhafterweise dem Mikroskopiker zugewandt angeordnet, kann aber auch in einem anderen Beispiel dem Stativ eines 
Mikroskopes zugewandt sein. Der Freiraum 5 ist in der Mitte der Tischplatte 2 angeordnet und reicht von einer Seitenkante des 
Objekttisches mindestens bis zum Durchbruch 6 des Objekttisches, kann aber auch uber die gesamte Breite des Objekttisches 
reichen. Der Durchbruch 6 ist so angeordnet, daft er den entsprechenden Freiraum fur einen Kondensor eines Mikroskopes 
gewahrt und reicht im Ausfuhrungsbeispiei bis zur hinteren, dem Stativ zugewandten Kante des Objekttisches. Der Durchbruch 
6 kann aber nur ein Loch oder ein Langloch sein. 

Des weiteren ist die Tischplatte 2 vorteilhafterweise mit Rillen 8 ausgestaltet, die Immusionsdl, welches von einem Objekttrager 
uberlauft, aufnimmt. 

Das erfindungsgemafte Objekthaltersystem in Verbindung mit dem Objekttisch ist in den Figuren 2 und 3 schematisch skizziert. 
An der Fuhrung 4, welche eine Vielzahl von Koppelstellen 9 aufweist, ist die Schiene 10 losbar befestigt. Die Schiene 1 0 ist im 
rechten Winkel so angebracht, daft die andere schmale Seite der Schiene 10 uber den Freiraum 5 hinausragt. 
An dieser schmalen Seite ist die Schiene 23 so befestigt, daft die gedachte Verbindungslinie zwischen ihren Nasen 24 und 25 
parallel zur Fuhrung 4 verlauft. Die Fuhrung 4, die Schiene 10 und die Schiene 23 sind U-formig angeordnet. Die weiteren 
Elemente des Objekthaltersystems sind an der Schiene 10 angeordnet und befestigt. 

Ein Halteelement 27 ist so an der Schiene 10 angeordnet, daft ein an ihm ausgerichteter Objekttrager 26 im Beobachtungsbereich 
zu liegen kommt. Der Objekttrager 26 wird seitlich durch die Nasen 24 und 25 und durch einen im Halteelement 27 angeordneten 
Anschlag 28 ausgerichtet. In Richtung o'er optischen Achse ist das Halteelement 27 so angeordnet, daft die Objekttragerebene 
gleich der Objektebene und gleich'der Fokusebene eines Objektives 1st. 

Der Objekttrager 26 wird uber ein Ahdruckelement 13 und seinem Nocken 14 mit seiner das Objekt tragenden Flache an das 
Halteelement 27 gedruckt. 

Das Andruckelement 13 mit seinen Nocken 14 und 15 ist so an der Schiene 10 befestigt, daft der Nocken 14 zum Andruck des 
Objekttragers 26 zur Verfugung stehtund der Nocken 15 im Wirkbereich des Hebelarmes 17 und das Andruckelement 13 
insgesamt im Freiraum 5 liegt, so daft eine ungehinderte x-Bewegung des Objekttragers 26 gewahrteistet ist. 
Der Hebel 1 6 ist so angeordnet, daft der Hebelarm 1 7 im Wirkbereich des Nocken 1 5 liegt und der Hebelarm 1 8 mit der Nase 1 9 in 
Verbindung mit der Druckfeder 21 Andruckelement des Objekttragers 26 ist. 

Die Funktionsweise des Objekttisches mit Objekthaltersystem wird im folgenden Abschnitt erlautert. 

Ein Objekttrager wird auf die Tischflache 3 aufgelegt, an die Anlagen, den Nasen 24 und 25, und an den Anschlag 28 geschoben. 
Zuvor wird durch Schieben des Hebels 16, mittels des Griffes 20, nach links, der Hebelarm 17 nach rechts gegen den Nocken 15 
bewegt. Das Andruckelement 13 wird nach unten gedruckt, und der Einschieberaum fur den Objekttrager 26 ist geoffnet. Nach 
dem Einschieben des Objekttragers 26 wird der Hebel 16 nach rechts bewegt, der Hebelarm 17 gibt das Andruckelement 13 frei. 
Durch die federnde Wirkung des Andruckelementes 13 wird mittels des Nockens 14 der Objekttrager 26 an das Halteelement 27 
gedruckt. Das auf dem Objekttrager 26 befindliche Objekt iiegt somit in der Fokusebene eines Objektives. 
Figur 4 und 5 zeigen ein weiteres vorteilhaftes Ausfuhrungsbeispiei der Erfindung. In diesem Beispiel ist die Fuhrung fur die 
Realisierung der x-Bewegung in der Tischplatte 2 dem Stativ eines nicht dargestellten Mikroskopes zugewandt angeordnet. An 
der Fuhrung 4' selbst sind, gemaft dem Anspruch 4, die Schiene 10 und die als Objekttrageranschlag dienenden zwei Teile einer 
Schiene, die Schienen 29 und 30, angebracht. Der Abstand der Schienen 29 und 30 wird entsprechend der Grofte des 
Objekttragers 26 eingestellt. Die Einstellung wird z. B. mit in der Fuhrung 4' verschiebbaren und klemmbareri Schiebem realisiert, 
in bekannter Art. Das Andruckelement 1 3' besteht aus einer entsprechend geformten Blattfeder. Der Hebel 31 zur Betatigung des 
Andruckelementes 13', besteht in diesem Beispiel nur aus einem Hebelarm, dem Hebel 31 selbst. Er ragt zwischen die 
nockenartigen Erhebungen des Andruckelementes 13' hindurch. Ein seitliches Andrucken des Objekttragers 26 an die Anlagen 
erfolgt nicht. Das Halteelement 32 enthalt keinen Anschlag. Die Schiene 30 ist entsprechend, durch Anordflung von zwei 
Anlageflachen, gestattet. 

Die Figur 6 zeigt das auf dem erfindungsgemaft gestalteten Objekttisch auch Objekthalter oder Objektfuhrer in bekannter 
Ausfuhrung angewendet werden konnen, Es brauchen nur die Objekthalter gewechselt werden, der Objekttisch selbst bleibt 
unverandert. 
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